
Copyright © 2025 Vital Materials Co., Limited All Rights Reserved  《先导元创半导体零部件产品手册》- �� -

先导元创电容式真空计（MC��� 系列）是一款绝压型真空计，利用金属隔膜与固定电极之间的电容变化来测量气体压力。该产品能够

精确测量腔体气体压力，广泛应用于半导体、光伏等领域，是制程工艺压力测量不可或缺的测量仪器。

·传感器使用 Inconel 合金材料，耐腐蚀性强

·精度高，长期稳定性强

·行业标准接头

·直接测量腔体压力，与气体类型无关

·温度补偿宽，不易受环境变化影响

·响应时间快

·硬件与软件均自主研发

主要优势

· PVD

· CVD

· ALD

· 刻蚀

· 常用高精度真空测量
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参数事项 规格

在线监测
电容式真空计
Capacitance Manometer


